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“运输飞船CCD光学成像敏感器光学系统专用地面标定设备”通过
鉴定

  文章来源：西安光学精密机械研究所 发布时间：2011-05-16 【字号： 小  中  大 】 

5月11日，中科院西安光学精密机械研究所研制的“运输飞船CCD光学成像敏感器光学系统专用地面标定设备”

通过鉴定。鉴定委员会听取项目组所作的工作报告、技术报告和查新报告，审阅了相关资料，经过认真质询和讨

论，形成如下意见： 

该项目提出了采用星点法在光学系统像面进行畸变测试的原理并成功研制出测试设备，引领了畸变测试技术研

究的新方向。“运输飞船CCD光学成像敏感器光学系统专用地面标定设备”利用显微摄像系统在光学系统像面作为接

收器，采用光学放大细分并结合图像加权质心判读法进行星点图像位置测量，同时采用激光干涉法在光学系统像面

对显微系统位移量进行高精度测量，使得像高的测量精度达到数十纳米。该设备畸变测量精度高，结合光学系统畸

变设计，畸变算法采用加权最小二乘法和转台标准角度计算理论像高，在光学系统像方线视场±10mm范围内，绝对

畸变测试精度优于±0.2μm，相对畸变测试精度优于0.002%。通过用户使用表明，该设备实现了高精度的畸变测试，

能真实地反映被测光学系统像面畸变的变化和分布，已成为运输飞船CCD光学成像敏感器光学系统专用地面标定设

备。 

鉴定委员会一致认为，项目组的研究成果具有创新和关键技术突破，并成功应用，研究成果总体上达到国际先

进水平。同意通过科技成果鉴定。同时建议进一步拓展应用领域，推动光学测试技术的发展。 
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